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中文摘要 本发明涉及表面涂层的制备领域,具体为一种制备金属复合梯度准晶涂层的冷喷涂装置及方
法。该装置的准晶粉末送粉器和金属或合金粉末送粉器分别通过管路连至气固混合室,形成双
通道送粉结构,在所述管路上分别设有准晶粉末加热器和金属或合金粉末加热器,气体加热器通
过管路连接气固混合室,在气固混合室的出口处设置超音速喷嘴。气源压缩气体的一分路进入
准晶粉末送粉器,一分路进入金属粉末送粉器,一分路进入加热器,气体和粉末通过气固混合室进
入超音速喷嘴形成气-固双相流,气-固双相流中的固体颗粒喷射到工件表面,发生严重的塑性变形
沉积于工件表面。本发明可以解决涂层脆性和相变等问题,可以制备多种系列的二元或多元合
金准晶梯度涂层。
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